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A s h e d a re a N o n  t r e a te d  a r e a

P I /g la s s

PR Stripping

零電位差設計 不傷害線路

No Treatment Wet Stripping APP Stripping

Al metal etched out

Arc damage

Air: 60~400mm2/sec
O2: >200mm2/sec



OC玻璃水滴角變化

SAPPlasma單束旋轉無電位差電漿
掃描速率: >2,500 mm2/sec



• AF藥水：

• 底材

– Glass、PMMA 

• 無塵布磨耗測試

– 1kg, 60rpm 
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